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摘要(译)

OLED面板及其制造方法和显示装置技术领域本公开涉及OLED面板。制
造OLED面板的方法包括：在基板上形成辅助电极层，在辅助电极层上形
成形态转换层;形成有机功能层，其中有机功能层覆盖形态转变层;从辅助
电极层去除形态转换层和与形态转换层对应的有机功能层的一部分;在有
机功能层和辅助电极层上形成阴极层。
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